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(54) Bauteil zum Stoff- und Wärmetransport sowie Verfahren zur Herstellung eines Bauteils zum
Stoff- und Wärmetransport

(57) Die Erfindung bezieht sich auf ein Bauteil zum
Stoff- und Wärmetransport mit einem Basiskörper und
mit einer einen Stoff- und Wärmetransport unterstützen-
den Schicht auf mindestens einer Bauteilfläche, das da-
durch gekennzeichnet ist, daß die Beschichtung durch
ein Vakuumplasmaspritzverfahren erzeugt ist, wobei
Pulverpartikel zur Erzeugung einer Porenstruktur ober-

flächlich angeschmolzen sind und durch den Grad des
Anschmelzens der Anteil an offenen und geschlosse-
nen Poren eingestellt ist. Die Erfindung bezieht sich
auch auf ein Verfahren zur Herstellung eines Bauteils
zum Stoff- und Wärmetransport.
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